




















专利名称(译) 超声波探头

公开(公告)号 US20190167230A1 公开(公告)日 2019-06-06

申请号 US15/868884 申请日 2018-01-11

[标]申请(专利权)人(译) 三星麦迪森株式会社

申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

[标]发明人 CHO YOUNG MUN
SONG KYUNG HUN

发明人 CHO, YOUNG MUN
SONG, KYUNG HUN

IPC分类号 A61B8/00 A61L2/10

CPC分类号 A61B8/4422 A61B8/4405 A61B8/4444 A61L2/10 A61L2202/24 A61L2/28

优先权 1020170164041 2017-12-01 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种超声探头，更具体地，公开了一种超声探头，其配置成在紫
外线消毒期间在视觉上提供基于紫外（UV）响应的变化。提供根据本发
明的一个方面的超声波探头，使得由紫外线敏感材料形成的涂层设置在
超声波探头的表面上，并且设置在涂层中的紫外线敏感材料变色。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/c1571d06-393e-4461-9dd7-f722fe724cbd
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/066657761/publication/US2019167230A1?q=US2019167230A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220190167230%22.PGNR.&OS=DN/20190167230&RS=DN/20190167230

